
令和5年度TIA連携プログラム調査研究課題（かけはし）
「部分窒化無酸素無炭素チタン蒸着膜の産業応用に関する調査研究」

キックオフミーティングの事前登録ログインページ
https://kds.kek.jp/event/47677/
の画面（下図参照）で『Access Key』欄の上部に表示されているアルファベッ
トの単語をそのまま『Access Key』欄に入力して をクリックする。

ここに表示されているアルファベットを入力する

https://kds.kek.jp/event/47677/


次の画面（下図参照）で右下の をクリックする。

次の画面（下図参照）で姓、名、E-mailアドレス、所属機関、職名
を入力して をクリックする。

ここをクリック

ここはクリックしない
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